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摘要(译)

本发明使得即使在隔膜中采用不锈钢也可以：防止隔膜和应变传感器彼
此剥离;在操作环境中几乎不受温度的影响;不允许压力传感器的灵敏度仅
由构成隔膜的材料的机械特性决定;并且增加构成压力传感器的构件的设
计自由度。为了解决上述问题，根据本发明的压力传感器的特征在于：
压力传感器具有通过流体压力变形的膜片，覆盖膜片​​整个表面并连接到
膜片的弹性体。一侧的隔膜和应变传感器通过连接在弹性体的另一侧并
且在与隔膜的中心对应的位置的端侧上并且检测与变形一起工作的弹性
体的变形而布置隔膜作为应变;弹性体由线膨胀系数接近构成应变传感器
的材料的线性膨胀系数的材料形成。
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